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Abstract (en)
A vessel is evacuated and a vacuum maintained by a first, radial, pump and throttle valve and a second, rotary piston, pump in a pipe parallel, and
connected, to that for the first pump. Control valves enable the first pump to extract at higher pressure and the second at lower pressure. The vessel
(1), required to be evacuated, is connected to a radial pump (4) through a throttle valve (5) and a pipe (7). A rotary piston pump (13) is connected
to the pipe (7) at a junction point (11). Control valves (14,15) determine whether the first pump alone or the second pump in series reduces the
pressure in the vessel, according to the pressure value. The second pump alone can function through a back-pressure valve (19) in a pipe (18).

Abstract (de)
Ein Vakuum-Pumpstand zum zyklischen Abpumpen von Behältern (1) und zum Aufrechterhalten eines Betriebsvakuums in den Behältern (1)
hat zum Abpumpen des Behälters (1) eine erste und zweite Vakuumpumpe (4, 13), welche hintereinander angeordnet sind und eine erste und
eine zweite Pumpstufe bilden. Die erste Vakuumpumpe (4) ist ein Radialgebläse mit einer in ihre Ansaugleitung (2) geschalteten, regelbaren
Drossel (5) und die zweite Vakuumpumpe (13) ein Drehkolbengebläse oder eine Wasserringpumpe. Die zweite Vakuumpumpe (13) ist in eine
Vakuumleitung (12) parallel zu einer Auslaßleitung (7) der ersten Vakuumpumpe (4) geschaltet und mit ihrem Eingang an einer Abzweigung (11)
mit der Auslaßleitung (7) verbunden. Strömungsmäßig hinter der Abzweigung (11) in der Vakuumleitung (12) und der Auslaßleitung (7) befindet
sich jeweils ein Steuerteil (14, 15) zum Lenken des Fördervolumens bei höheren Drücken von der ersten Vakuumpumpe (4) unmittelbar oder bei
geringeren Drücken von der ersten Vakuumpumpe (4) über die zweite Vakuumpumpe (13) zum Auslaß (10) des Vakuum-Pumpstandes. <IMAGE>
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